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摘要(译)

用于形成有机发光二极管（OLED）显示器的有机层图案的沉积掩模包
括：基底构件，其具有面向OLED显示器的基板的第一表面;以及第二表
面，其面向与第一表面相对的一侧，并且包括：多个开口穿过第一表面
和第二表面以形成有机层图案。该开口具有一对第一侧壁和一对第二侧
壁。开口的每个侧壁具有相对于基部构件的厚度方向倾斜的倾斜表面，
并且当测量倾斜表面相对于基部构件的第一表面的倾斜角度时，第一侧
的倾斜角度壁和第二侧壁的倾斜角度彼此不同。
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